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A deposição de filmes finos é amplamente utilizada na fabricação de células solares, 
microeletrônica, revestimentos para ferramentas de corte e para fins decorativos. Os processos que são 
empregados para a fabricação de filmes se dividem essencialmente em dois grandes grupos: PVD 
(Processos físicos) e CVD (Processos químicos). Entre os processos PVD temos a técnica denominada 
“Triodo Magnetron Sputtering - TMS”. As principais vantagens desta técnica é que é ambientalmente 
correta, possui baixo custo de operação e grande versatilidade no controle do processo de deposição e 
das propriedades dos filmes obtidos. Neste trabalho filmes de TiN, TiC e TiO2 foram obtidos 
utilizando a técnica TMS por deposição reativa. Três gases reativos foram empregados para o 
crescimento dos filmes: N2, CH4 e O2. Os filmes foram caracterizados por difração de raios X (DRX) 
para determinação das fases, microscopia de força atômica (AFM) para caracterização da topografia, 
nanoindentação instrumentada para obtenção das propriedades mecânicas (Dureza e Módulo de 
Young). Os resultados de DRX comprovaram a formação das fases TiN, TiC e TiO2. Os parâmetros de 
superfície obtidos por AFM mostraram que os valores de rugosidade do filme de TiO2 são maiores em 
comparação aos demais revestimentos. Para as propriedades mecânicas dos filmes observou-se que o 
TiC apresentou maior valor de dureza e módulo de Young. 
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